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摘要(译)

本发明的目的是提供一种高可靠性的有机EL器件等，其可以在较低的电
压下实现相同的亮度，在负偏压下具有小的泄漏电流，具有优异的二极
管特性，并且具有高可靠性。 一种有机EL器件，其包括有机薄膜层，该
有机薄膜层在正极和负极之间至少包括空穴注入层，该空穴注入层包含
全氟聚醚化合物。 优选全氟聚醚化合物由结构式（1）或（2）表示的实
施方式。 在结构式（1）和（2）中，R1，R2和R3表示氢原子，氟原子
或取代基。 Rf表示由结构式（3）表示的全氟聚醚骨架。 在结构式（3）
中，R4和R5表示-CpF 2p + 1 （p表示0以上的整数）。 n和m表示0以上
的整数。 x和y表示1以上的整数。
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